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Yiizey Modifikasyonu

Yiizeydeki kirliligi temizlemek, iki yiizey arasi
tutunmayi artirmak, yiizey gerilimini kontrol et-
mek, biyouyumlulugu artirmak vb. amaglar i¢in
oksijen ve diger gaz plazmalan kullanilmaktadir.

Oksijen plazma genellikle organik kirlilikleri kim-
yasal reaksiyon ile temizlemek, yiizey oksidasyonu
ve hidroksillegsmesini artirmak i¢in kullanilir.

Argon plazma ise iyon bombardimani araciligiyla Dog. Dr. Baybars ORAL
veya fiziksel agindirma ile yiizeydeki kirlilikleri SIRKET MUDURU
temizlemektedir.

Vaksis, oksijen plazma yiizey modifikasyonu siste-
mini (s.3) ticari olarak iiretmis ve satmistir.
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yeni Uriin

Oksijen Plazma Yiizey Modifikasyon Sistemi
Sistem oksijen veya dider cesitli gaz plazmalarini kullanarak;
kontaminantlar temizlemek,

iki ylzey arasi baghhg: artirmak,
ylizey gerilimini kontrol etmek,
biyouyumlulugu artirmak,

gibi amaclar icin kullanilabilir.

Teknik 6zellikler

Temel basing diizeyi: 5x10- Torr
Sizdirmazlik orani < 108 Torr.l/s

Gaz Akis Kontrolii: 0.2 - 2 Torr

Pompa: 1 adet mekanik pompa
Pompalama hizi 2 28 m®/sa

Gig kaynagi: 13.56 MHz, 300 W
Vanalar: Blok vana ve gaz kisma vanasi
Kontrol: Manuel

Opsiyonel olarak ise asadidaki dzellikler tercih edilebilir:

Temel Basing dizeyi: 5x 10 Torr
Pompa: Turbomolekiler pompa
Pompalama hizi: 65 I/s

Vanalar: Gate vana

Kontrol: Tam otomasyon
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Her Hakki Sakhdir. © 2014
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International Workshop for Flexible Bio- and Organic
Printed Electronics (1-3 Mayis 2014)

hifp://iwoboe2014.wix.comyiwoboe2014
Selcuk Universitesi tarafindan diizenlenen “International
Workshop for Flexible Bio- and Organic Printed Electronics”

Konya Rixos Otel&Toplanti Merkezi'nde gergeklestirilmistir.

Etkinlige, VAKSIS katilimei ve sponsor olarak destek vermigtir.
Standimizi ziyaret eden herkese tesekkur ederiz.

4th International Conference on Superconductivity
and Magnetism (27 Nisan-2 Mayis 2014)

htip:/ficsm2014.org/

4th International Conference on Superconductivity and
Magnetism Kervansaray Otfel, Antalya'da dizenlenmistir.

Vaksis konferansta katilime olarak yer almustir.
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Her Hakki Saklidir. © 2014
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E-MRS 2014 Spring Meeting
Lille, Fransa (27-29 Mayis 2014)

hfto.//www.emrs-sfrasbourg.comyindex.php

European Materials Research Socicety (E-MRS)'in en buyuk
toplantisi olan bu yilki bahar foplanti Lille, Fransa'da
gerceklestirilmigtir.

VAKSIS, organizasyonda katilimei olarak yer almistir.

15th Joint Vacuum Conference
Viyanaq, Avusturya (15-20 Haziran 2014)

hito://www.igp.tuwien.ac.at/jvc 15/

Vakum ile ilgili tum alanlan kapsayan konferansin onbesincisi
bu yil Viyana, Avusturya’da gergeklestirilmistir.

VAKSIS etkinlikte yer alarak, konferans alaninda ilgili katiimci-
larla bulugsmustur.
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55 0146 = Fax: 0 2 I.'-‘ 265 0147 » 4 ayda bir

tireli « Elektronik ortamda dagitilmaktadir . Her Hakki Saklidir. © 2014
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